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En esta guia

Esta guia explica c6mo instalar, mantener y resolver los problemas de la
fuente de iones multimodo.

1 Instalacion

Este capitulo explica cémo instalar la fuente multimodo.

2 Configuracion

Este capitulo describe el funcionamiento basico y el mantenimiento de la
fuente multimodo.
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Este capitulo contiene instrucciones para instalar la fuente multimodo sobre
el sistema LC/MC Q-TOF Series 6510, asi como para eliminar y sustituir la

fuente.
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1 Instalacion
Paso 1. Preparar la instalacion

Paso 1. Preparar la instalacion

El Kit de capacitacion multimodo, G1978-60451, se suministra con la fuente
multimodo. Este kit ha de instalarse antes de utilizar la fuente multimodo.

Observe que la fuente multimodo y sus accesorios deben ser instalados por un
ingeniero de Agilent.

1 Compruebe que el Kit de capacitacion multimodo incluye los siguientes
componentes:

* Cable de alto voltaje Bd multimodo, Ref. G1960-60858
* PCA de alto voltaje multimodo, Ref. G1960-61015
* Cable datos/alimentacion Bd multimodo, Ref. G1960-60873

B
Figura 1 De izquierda a derecha: G1960-60858, G1960-61015y G1960-60873

2 Instale el Kit de capacitacion del APCI, G1947-60451, que se suministra con
la fuente multimodo.
El Kit de capacitacion del APCI incluye los siguientes componentes:
° Fuente de alimentacion rapida de alto voltaje de APCI, Ref. G1946-80058
* Cable de alimentacion del BD-APCI de valvula, Ref. G1960-60802
* Cable de bloqueo de aguja del BD-APCI de valvula, Ref. G1960-60856

Figura 2 De izquierda a derecha: G1946-80058, G1960-60802 y G1960-60856
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Instalacion 1
Paso 2. Instalar los cables y la PCA de control de alto voltaje

Paso 2. Instalar los cables y la PCA de control de alto voltaje

1 Apague el sistema y retire el cable de alimentacion.

No retire el cable de alimentacion si se utiliza la caja de interruptores de
control de vacio. El objetivo de la caja de interruptores es mantener el vacio
mientras el ingeniero de servicio trabaja sobre los componentes
electronicos. La caja de interruptores sélo es para uso de los ingenieros de
servicio.

2 Retire la cubierta, la tapa, el lateral y el frontal del sistema CDS y la
cubierta del médulo auxiliar.

3 Desconecte el cable plano que conecta la PCA de la valvula a la fuente de
alimentacion de los sistemas Vcap/Vchamber. Desconecte el cable del Vcap
y de la Vchamber de la fuente de alimentacion.

Figura 3 Desconectar la fuente de alimentacion de los sistemas Vcap/Vchamber de la PCA de la valvula
(izquierda) y de los sistemas Vcap/Vchamber

4 Coloque la PCA de alimentacién de alto voltaje multimodo entre la PCA de
la valvula y los sistemas Vcap/Vchamber. Presione la placa para que encaje
completamente en la ranura y fijela con dos tornillos.

5 Conecte el cable gris corto desde la PCA de la valvula al sistema de
alimentacion de alto voltaje multimodo.

Guia de configuracion de la Fuente multimodo para el sistema LC/MS Q-TOF 6510 9



10

Instalacion
Paso 2. Instalar los cables y la PCA de control de alto voltaje

Figura 4 Conectar la PCA de la valvula al sistema de alimentacion de alto voltaje
multimodo

6 Instale el sistema de alimentacién de alto voltaje del APCI. El sistema de
alimentacion de alto voltaje del APCI se encuentra situado en el extremo
del médulo AUX.

7 Conecte la PCA de la valvula y el sistema de alimentacion de los sistemas
Vcap/Vchamber con el cable plano.

Figura b Conectar la PCA de la valvula al sistema de alimentacion del sistema
Vcap/Vchamber

8 Conecte los cables del Vcap y de la Vchamber a la fuente de alimentacion de
los sistemas Vcap/Vchamber.
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Instalacion 1
Paso 2. Instalar los cables y la PCA de control de alto voltaje

Figura 6 Conectar los cables del Vcap y de la Vchamber a la fuente de alimentacion

9 Conecte el cable plano largo, Ref. G1960-60802, desde la fuente de
alimentacion de alto voltaje del APCI a la PCA de la valvula.

Figura 7 Conectar la fuente de alimentacion de alto voltaje a la PCA de la valvula

10 Inserte un extremo del cable de bloqueo de aguja del APCI, G1960-60856, a
través de la ranura situada en la parte frontal del sistema y conéctelo al
conector de alto voltaje del APCI. Sujete el otro extremo al chasis con la
junta torica y la tuerca (consulte Figura 8).

Figura 8 Conectar el sistema de alto voltaje del APCI al chasis
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Instalacion

11 Inserte el cable, G1960-60858, a la ranura superior y sujételo al chasis.
Enchufe los otros dos extremos a la PCA de alto voltaje multimodo.

Figura 9 Conectar la PCA de alto voltaje al chasis

12 Cierre la cubierta del médulo AUX y vuelva a conectar todos los cables.

13 Instale la fuente multimodo al sistema y conecte todos los conectores.

Figura 10 Instalar la fuente multimodo (izquierda) al sistema y conectar todos los
conectores

14 Vuelva a colocar el lateral, 1a parte superior, el frontal y la cubierta del CDS.
15 Vuelva a enchufar el cable de alimentacién y encienda el interruptor
frontal.
Se iniciara el proceso de bombeo.

16 Inicie el programa MassHunter Workstation y verifique que el software
reconoce la fuente.

17 Establezca la vista Context (Contexto) en Tune (Sintonizar) y en Manual
Tune (Sintonizacion manualmente), verifique que el sistema puede
generar picos de sintonizacién adecuados.
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Instalacion 1

Retirar la fuente multimodo

Siga los pasos que se indican a continuaciéon para retirar la fuente multimodo.

1

Desactive las temperaturas y flujos de la fuente multimodo:
a Cambie la vista Context (Contexto) a Acquisition (Adquisicion).
b Haga clic en la pestana MS Q-TOF.

¢ Desactive todos los voltajes y temperaturas en la pestaiia Source (Fuente).

o

Espere aproximadamente 20 minutos para que se enfrie la fuente.

ADVERTENCIA No_toque la fuente multimodo ni e! tapon del capilar. Pueden estar muy calientes.
Deje que los componentes se enfrien antes de tocarlos.

ADVERTENCIA

No toque nunca las superficies de la fuente, especialmente cuando analice substancias
toxicas o utilice disolventes toxicos. La fuente incorpora varias piezas cortantes que
pueden penetrar la piel, como la aguja de la corona del APCI, el sensor del vaporizador
y el electrodo de contracorriente.

ADVERTENCIA

No inserte los dedos ni herramientas en las aperturas de la camara multimodo.
El capilar y el tapon del capilar se utilizan a voltajes altos de hasta 4 kV.

gl AW N

6
7
8
9

Espere unos 20 minutos para que la fuente se enfrie.
Abra la puerta del CDS en la parte frontal del MS para acceder a los cables.
Desconecte el cable del electrodo de carga de alto voltaje del ESI.

Desconecte el bloqueo de aguja del APCI y el cable de alto voltaje
multimodo.

Desatornille la linea de gas del nebulizador.
Desatornille el tubo de muestras del sistema LC del nebulizador.
Abra el pestillo de la fuente y la fuente.

Retire la fuente multimodo del soporte de la cAmara del spray.

10 Coloque la tapa de envio de la fuente sobre la fuente.
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1 Instalacion

Convertir de multimodo a ESI o APCI

ADVERTENCIA No toque nunca las superficies de la fuente, especialmente cuando analice substancias
toxicas o utilice disolventes toxicos. La fuente incorpora varias piezas cortantes que

pueden penetrar la piel, como la aguja de la corona del APCI, el sensor del vaporizador
y el electrodo de contracorriente.

1 Desatornille y retire el protector del spray multimodo con los electrodos del
spray shield.

2 Instale la nueva fuente y el protector estandar del spray, asegurandose de
que el agujero del protector esta en la posicién de las doce en punto.

3 Para una fuente de iones del APCI, conecte el cable del calentador del
vaporizador y el cable de alto voltaje del APCI.

4 Para todas las fuentes, vuelva a conectar el tubo de la linea de gas del
nebulizador y el tubo de muestras del sistema LC/MS.
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Instalacion 1

Convertir de ESI o APCI a la fuente multimodo

Si esta instalando esta fuente en el instrumento por primera vez, siga los pasos de
“Instalacion” en la pagina 7.

1 Desactive las temperaturas y flujos de la fuente multimodo:
a Cambie la vista Context (Contexto) a Acquisition (Adquisicion).
b Haga clic en la ficha MS Q-TOF.
¢ Desactive todos los voltajes y temperaturas en la ficha Source (Fuente).
d Espere aproximadamente 20 minutos para que se enfrie la fuente.

2 Espere a que la fuente se enfrie (cuando las temperaturas desciendan por
debajo de 100°C).

3 Desconecte el tubo del gas del nebulizador de la fuente de iones
actualmente instalada.

4 Desconecte el tubo de entrada de muestras del sistema LC/MS.

b Si estd instalada la fuente del APCI, retire el cable del calentador del
vaporizador y el cable de alto voltaje del APCI.

6 Retire la fuente de iones actualmente instalada.

7 Desatornille y retire el protector del spray. Consulte Figura 11.

ADVERTENCIA No_toque la fuente multimodo ni e! tapon del capilar. Pueden estar muy calientes.
Deje que los componentes se enfrien antes de tocarlos.

ADVERTENCIA No ms_erte los ded'os ni herr_amlentas_ ?n las apert_uras de la camara multimodo.
El capilar y el tapon del capilar se utilizan a voltajes altos de hasta 4 kV.
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Instalacion
Convertir de ESI o APCI a la fuente multimodo

Protector del
spray estandar

Tapon del capilar

Figura 11  Protector del spray estandar y tapon del capilar para el ESI o el APCI

8 Retire el tapon del capilar. Si fuera necesario, humedezca un paio limpio
con alcohol isopropilico y limpie el tapén del capilar. Consulte Figura 12.

Tapon del capilar

Figura12  Protector del spray retirado

9 Vuelva a colocar el tapén del capilar en el capilar.

10 Instale el nuevo protector del spray con los electrodos del spray shield.
Consulte Figura 13.
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Instalacion 1
Convertir de ESI o APCI a la fuente multimodo

Figura13  Protector del spray multimodo

11 Atornille el protector del spray multimodo en el soporte del protector del
spray. Consulte Figura 14.

Electrodo del spray
shield en posicion
de 9 en punto

Electrodo del spray
shield en posicion
de 6 en punto

Figura14  Protector del spray multimodo instalado

NOTA Los electrodos del spray shield deberian estar en la posicion de las nueve en punto y de las

seis en punto. Afloje los tornillos de la placa de fin a cada lado para ajustar la posicion de
los electrodos del spray shield.

12 Retire la tapa de envio de la camara del spray de la fuente multimodo.
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Instalacion

Figura15 Camara del spray multimodo

13 Instale la camara del spray en el soporte de la cimara del spray.

Figura16  Fuente multimodo con bhotdn-I

14 Instale el nebulizador en la camara del spray de la fuente multimodo.
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Instalacion 1
Convertir de ESI o APCI a la fuente multimodo

Figura 17  Sin nebulizador en la parte superior de la fuente multimodo

15 Conecte el tubo del gas del nebulizador de 1/8 pulgadas desde la estructura
del sistema LC/MS a la conexién de gas del nebulizador. Consulte Figura 18.

Tubo de muestras

Volumen muerto cero
del nebulizador

Conexion de gas
- del nebulizador

Figura 18  Nebulizador con tubo de gas conectado
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1 Instalacion

16 Conecte el tubo de muestras del sistema LC/MS al filtro de entrada de la
valvula de desvio del sistema LC/MS.

ADVERTENCIA La valvula de desvio del Cromatdgrafo de liquidos de los sistemas LC/MS se integra
en sistema de seguridad del sistema G1978A. El flujo de la fase movil del sistema LC

debe estar siempre conectado al filtro de entrada de la valvula de desvio. No derive
nunca la valvula de desvio ni la conecte directamente al nebulizador. Si la valvula de
desvio se utiliza de forma distinta a la especificada por Agilent Technologies, la
proteccion suministrada por dicha valvula podria verse afectada.

17 Si esta instalando la fuente multimodo por primera vez, siga los pasos de
“Paso 2. Instalar los cables y la PCA de control de alto voltaje” en la
pagina 9.
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Este capitulo describe las tareas necesarias para el funcionamiento y
mantenimiento de la fuente multimodo.
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2 Configuracion

Configurar un método para usar la fuente multimodo

ADVERTENCIA

La valvula de desvio de los sistemas LC/MS se integra en el sistema de seguridad
del sistema G1978B. El flujo de la fase mavil del sistema LC debe estar siempre
conectado al filtro de entrada de la valvula de desvio. No derive nunca la valvula de
desvio ni la conecte directamente al nebulizador. Si la valvula de desvio se utiliza de
forma distinta a la especificada por Agilent Technologies, el sistema de proteccion
suministrado por dicha valvula podria verse afectado y provocarse un incendio.

22

1 En el software MassHunter, cambie el Context (Contexto) a Acquisition
(Adquisicién).

2 En la ficha MS Q-TOF, establezca la Ion source (Fuente de iones) en
Multimode (Multimodo) (consulte Figura 19 en la pagina 23).

3 En la pestaiia Sources (Fuentes), seleccione el modo de ionizacién de la
lista Ion Modes (Seg) (Modos de iones [Seg]). Puede establecer co6mo
método de ionizaciéon uno de los siguientes:

ESI
APCI
Mixed (Mixto)

La opcion Mixed (Mixto) de Ion Mode (Modo de iones) especificara un
método para la operacién simultanea ESIy APCI.

Observe que la opcion Ionization Mode (Modo de ionizacién) sélo estara
visible si la Ion source (Fuente de iones) esta establecida en Multimode
(Multimodo).

4 Enlaficha Source (Origen), establezca las condiciones de origen deseadas.
En la seccion “Directrices” de la Guia de mantenimiento de la fuente
multimodo Agilent G1978A/B se recogen los estados de fuente sugeridos de
la fuente multimodo para los diferentes modos de ionizacion.

5 Aplique cualquier otro cambio que considere necesario para el método.

6 Guarde el método.
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Configuracion
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2 Configuracion

Abrir la fuente multimodo

ADVERTENCIA

Abra la fuente multimodo para acceder a la tapa final y tapén del capilar para
su limpieza e inspeccién.

No toque la fuente multimodo ni el tapon del capilar. Pueden estar muy calientes.
Deje que los componentes se enfrien antes de tocarlos.

ADVERTENCIA

No toque nunca las superficies de la fuente, especialmente cuando analice substancias
toxicas o utilice disolventes toxicos. La fuente incorpora varias piezas cortantes que
pueden penetrar la piel, como la aguja de la corona del APCI, el sensor del vaporizador
y el electrodo de contracorriente.

ADVERTENCIA

No inserte los dedos ni herramientas en las aperturas de la camara multimodo.
El capilar y el tapon del capilar se utilizan a voltajes altos de hasta 4 kV.

24

1 Desactive las temperaturas y flujos de la fuente multimodo:
a Cambie la vista Context (Contexto) a Acquisition (Adquisicion).
b Haga clic en la ficha MS Q-TOF.
¢ Sitie el instrumento en el modo Espera.
d Espere aproximadamente 20 minutos para que se enfrie la fuente.
2 Abra la tapa de la camara del spray tirando del pestillo.
El sistema de alto voltaje se desactiva automaticamente al abrir la puerta
de la camara para evitar que exista alto voltaje en la camara.

3 Compruebe que el sensor de temperatura del vaporizador esté recto y
sobresalga 15 mm de la parte posterior de la caAmara.

4 Compruebe que el separador esté alineado verticalmente.

5 Verifique que la aguja de corona del APCI esté introducida y salga
aproximadamente 3 mm de la guia de corona.

6 Compruebe que la fuente esté limpia.
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Configuracion 2

Comprobar la sintonizacion la fuente multimodo

La sintonizaciéon automatica esta sélo disponible actualmente para la fuente
de electrospray doble G3251B. Sin embargo, es posible realizar las
calibraciones de masas y la optimizacién manual de la resolucién de masas
con la fuente G1978B. Para calibrar la precisién de masas, siga estos pasos.

1

Ejecute la sintonizacién automatica con el electrospray doble G3251B
instalado.

Retire la fuente del electrospray doble G3251B e instale la fuente
multimodo G1978B.

Desinstale la botella del electrospray B del instrumento. Tape la botella del
compuesto de calibraciéon con una de las tapas suministradas (Ref.
9300-2575).

Enjuague uno de los botes adicionales de compuesto de calibracion (Ref.
9300-2576) que se suministré como parte del Kit de envio Q-TOF (Ref.
G2581-60170) con acetonitrilo de alta pureza. Vierta el contenido de la
MMI-L Low Concentration Tuning Mix (Ref. G1969-85020) en el bote
enjuagado. Instale el bote en la estructura principal de Q-TOF en la
ubicacion del bote B.

Establezca la vista Context (Contexto) en Tune (Sintonizar) en el
programa MassHunter Workstation.

a Cargue el archivo de sintonizaciéon automatica usado mas recientemente.
Cambie el tipo de fuente a multimodo.

b Haga clic en la pestaiia Mass TOF Calibration (Calibracion TOF de
masas) y realice un calibracién de masas.

¢ Ajuste los voltajes de lente y otros parametros de sintonizacion segin
convenga para optimizar la resolucion de masas del instrumento. Si se
realizan cambios en el espejo medio, se tendra que volver a hacer una
calibracion de masas.

d Compruebe que tiene abundancia suficiente para los picos de
sintonizacién, que el pico de sintonizacién en 2122 tiene una resolucién
superior a 10.000 y que todas las asignaciones de masas estan a 2 ppm
después de realizar una calibracién de masas.

Guarde el archivo de sintonizacion y cierre el contexto de sintonizacién.
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2  Configuracion
Comprobar la sintonizacion la fuente multimodo
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3 Verificacion de la instalacion

Paso 1. Sintonizacion automatica

Este paso se aplica al software MassHunter Workstation - Acquisition para la
revisiéon B.01.03 de TOF/Q-TOF o revisiéon superior.

¢ Ejecute la sintonizacién automatica con la Low Concentration Tuning Mix
G1969-85000 ESI-L. No hay métodos de sintonizacién especificos.

Sintonice 6220 en el rango dinamico ampliado de 2 GHz para positivo y
negativo.

Sintonice 6210 en modo estandar (3200 m/z) de 1 GHz.
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Verificacion de la instalacion

Paso 2. Configurar parametros y nombres de métodos
1 Cree seis métodos a partir de Default.m para la muestra de demostraciéon
de LC ESI + APCI (Ref. G1978-85000), con estos nombres de métodos:

MMCHECKTOF_EI_POS.m

MMCHECKTOF_EI_NEG.m

MMCHECKTOF_CI_POS.m

MMCHECKTOF_CI_NEG.m

MMCHECKTOF_MX_EI POS_CI POS.m

MMCHECKTOF_MX_EI NEG_CI NEG.m

2 Use estos parametros para cada método:

Tabla 1

3

Parametro/Pestaila  Valor

Columna Hardware de cartucho, resolucion rapida, (Ref. 820555-901)
SB-C18 Res. rapida 3,5 um, 2,1x30 mm, (Ref. 873700-902)

Ficha Sample Nombre: Muestra de demostracion MM
(Muestra) Posicion 1

Tipo de ejecucion: Estandar

Sélo adquisicion

Ruta D:\PE Sciex Data\Projects\Data
Ficha ALS Inyeccion estandar 1pL

Ficha Bin Pump (Bomba binaria):

Flujo 0,4 mL/min

Tiempo de parada: 3 min

Disolvente A 100,0 % (65 % MeOH: 35 % H,0 + 0,2 % acido acético)

Tiempo de ejecucion igual al de la bomba

Archivos de datos Archivo de datos: MM_ESI_POS.wiff

gos afchiVOBS g:ﬁ 0 Archivo de datos: MM_ESI_NEG.wiff
atos para BALIS 0y chivo de datos: MM_APCI_POSwiff
superior usan eI

sufijo .d) Archivo de datos: MM_APCI_NEG.wiff

Archivo de datos: MM_ESI_APCI_POS.wiff
Archivo de datos: MM_ESI_APCI_NEG.wiff

Guia de configuracion de la Fuente multimodo para el sistema LC/MS Q-TOF 6510
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3 Verificacion de la instalacion

Paso 3. Crear MMICHECKTOF _EI POS.m

Los graficos en esta explicacion son ligeramente diferentes para MassHunter
B.01.03 o superior. Para B.01.03, acceda a estas pestanas desde la vista
Acquisition (Adquisicion).

¢ Ajuste los parametros para MMCHECKTOF_EI_POS.m:

Sarple | Properiss | ALS | BinPump | Comn | DAD | WS TOF |

Phdiidiry ‘ Data ] Acquisition l Ref. Masses | Chiomatogram || Tune | Calbration I Pataneters ] Diagnostics |
~] MM
o MMl (Segq] |~ MS TOF [Sean) ~ MMI
lonPolarty (Seg) | GasTemp [350 C [a0  C Mo b S
* Positive " Megative ‘ el
Vaporizer  [200 c 200 (s g
™ Polarity Switch per scan ) ki 'Sﬂ_‘l 7 on
I~ Select Scan to Display DiyingGas [5.0 mn [34 Viin
~ Time and Scan Segments Nebuizee [60  psa 20 psig OCTRFY [0 v " ESIAPCI
Time [minutes) Scans MM (Scan)
ﬂl 00U Ve [iow v Colay [0000  pA Chawber [000 A Charging Voltags
m P 2000
_l Coona+ 40 pA  Coma [7 v
Mo oel |

Figura20 Parametros de adquisicion

Sample | Propeties | ALS | BinPump | Column | DAD | MS TOF |
~ lon Sourcs.

" Do | Acquisiion | FefMasses | Chomatogram | Tune | Calibration | Parameters | Diagnosiics | Apply
MMI = | MM
3 | Chiomatogram Details r S-gnum.s - Chromatograms 1 ey
\unPul!livy[SE
 Positve ¢ Megatve Tyre ec =] 2 1-Hexanesutlonic acid
e — 3 Carbozole
r Polarity Swilch per scan Label Crystal Violet AeEnanenthml
™ Select Scon o Display.
. ) (| Simcked TS 3o 3 Modity
Time and Scan Segments Massas ity
Time {minutes) Scans Ofiser l“r'_ %
Add | |0.00 sz Delete
“Y-eis range [1000000 counts it
r!_ F e , s
" £ ‘Add Chromatogram with index |

Figura21 Cromatograma
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Verificacion de la instalacion

lonization Mode (Modo de ionizacion) MM-ES

Polarity (Polaridad) Negative (Negativa)

1100 Binary Pump 1 (Bomba binaria 1100 1)

Control

Column Flow (Flujo de columna) 0,400 mL/min

Stop Time (Tiempo de parada) No Limit (Sin limite)

Post Time (Tiempo posterior) Off (Desactivado)

Solvents (Disolventes)

Solvent A (Disolvente A) 100.0 % (65 % MeOH: 35 % H,0 + 0,2 % acetic acid
(&cido acético))

Solvent B (Disolvente B) 0.0%

Pressure Limits (Limites de presion)

Minimum Pressure (Presion minima) 0 bars (0 bares)
Maximum Pressure (Presion maxima) 400 bars (400 bares)
Spray Chamber (Camara de pulverizacion)

[MSZones]

Gas Temp (Temp. del gas) 350°C Maximum 350°C (maximo)
Vaporizer (Vaporizador) 200°C Maximum 250°C (maximo)
Drying Gas (Gas de secado) 5,0 L/min Maximum 13,0 L/min (maximo)
Neb Pres (Pres. nebulizador) 60 psig Maximum 60 psig (maximo)
VCap (Positive) (positivo) 1.000V

VCap (Negative) (negativo) 1.000V
VCharge (Positive) (positivo) 2.000V
VCharge (Negative) (negativo)  2.000 V
Corona (Positive) (positivo) 0.0 A
Corona (Negative) (negativo) 0,0 A

Guia de configuracion de la Fuente multimodo para el sistema LC/MS Q-TOF 6510
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3 Verificacion de la instalacion

Paso 4. Crear MMICHECKTOF _EI NEG.m

¢ Ajuste los parametros para MMCHECKTOF_EI_NEG.m:

Sample | Propeties | ALS | BinPump | Cokswn | DAD | MS TOF |

lon Source Data | Acquisition 1 Ref.Masses | Chomatogiam | Tune | Calibration | Patameters | Diagnastics |
IMM\ ¥ IMMI .
—MMI [Seg ) i ¢ MSTOF([Scan) 1 MMl
?ﬂpo{mﬂyﬁm}Tl Gas Temp |35|] c ];:m G Fragmentor (225 Y Source [Seg)—
Positive + Negative
Waporizet |2|]3 cC ]21]] G & ESI
I Polarty Switch per scan : Skimmer  [e0 v 4P
I Select Soanto Dissiay DyingGas [50 Vi [34 Vi
Time and Soan Segments Nebuizer [60  psig [0 psig OCTREV [r v © ESI/APE]
Time [minutes] Scans e -
add | [000 et el Charging Vol
_I WCap [iooo v  Copday  [00000 wA Chember [000  pa Gtk
7 2000 W
o] dd Coona- [a0 A Cooma [ ¥
il Del
Figura22 Adquisicion
Sioperties | ALS | BinPump | Column | DAD | MS TOF |
| Data | Acquisiion | FetMasses | Chiomatogam | Tune | Cafibraion | Perameters | Dingnostics Apply
=] [
== | -Chromalogram Details Segments | "':?"Umﬂlugmms' — Rasst
L
B EIC -
! £ Negamy | B 0.0 3 Carbarole
witch per scan Label 1-Hexanesulfonic acid Add = Fehaeniil
anta Display {
e T T — |
Sean Segments Massas Kl . | Modiy
cans

Jes) Scans Offset 15 % |
~ N range (1000000 nt 2 | ek
- counts {
o | | can 3
r- Add | " | IScan 4

= Add Chromatogram with index

Figura23 Cromatograma
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Verificacion de la instalacion 3
lonization Mode (Modo de ionizacion) MM-ES
Polarity (Polaridad) Negative (Negativa)
1100 Binary Pump 1 (Bomba binaria 1100 1)
Control
Column Flow (Flujo de columna) 0,400 mL/min
Stop Time (Tiempo de parada) No Limit (Sin limite)
Post Time (Tiempo posterior) Off (Desactivado)
Solvents (Disolventes)
Solvent A (Disolvente A) 100.0 % (65 % MeOH: 35 % H,0 + 0,2 % acetic acid
(acido acético))
Solvent B (Disolvente B) 0.0%
Pressure Limits (Limites de presion)
Minimum Pressure (Presion minima) 0 bars (0 bares)
Maximum Pressure (Presion maxima) 400 bars (400 bares)
Spray Chamber (Camara de pulverizacion)
[MSZones]
Gas Temp (Temp. del gas) 350°C Maximum 350°C (maximo)
Vaporizer (Vaporizador) 200°C Maximum 250°C (maximo)
Drying Gas (Gas de secado) 5,0 L/min Maximum 13,0 L/min (maximo)
Neb Pres (Pres. nebulizador) 60 psig Maximum 60 psig (maximo)
VCap (Positive) (positivo) 1.000 vV
VCap (Negative) (negativo) 1.000V
VCharge (Positive) (positivo) 2.000V
VCharge (Negative) (negativo)  2.000 V
Corona (Positive) (positivo) 0.0 A
Corona (Negative) (negativo) 0.0 A
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3 Verificacion de la instalacion
Paso 5. Crear MMCHECKTOF_CI_P0S.m

Paso 5. Crear MMICHECKTOF _CI POS.m

¢ Ajuste los parametros para MMCHECKTOF_CI_POS.m:

Sample | Propeties | ALS | BinPump | Column | DAD | MS TOF |

lon Saurce Dela | Acquistion | Ref Masses | Chiomalogiam | Tune | Celibration | Paameters | Disgnostics |

[ MMI =] nar e SEmae o o

(gnm:iﬁ“]  Negative Gas Temp  [350 E | ETT = Fragmenter [225 v ~ Source (Seg.)

I Polariy Switch per scan Vaporizer  [200 (c! [200 c s ¥ :551

I~ Select Scan to Display Diying Gas |50 Vmin  [34 Vin  APCI

et Sean Spmmants Nebuizer [20  psig [0 pes OCTRRY. [ v  ESI/APEI
Time: (mirutes) Scans —MNI Sean)

_add| oo Voo  [iow v Colay  [G00 A Chamber [078 e Chaging Velege
oo | || coome o G fao 8
Mod Del

Figura24 Adquisicion

Sample | Fropemies | ALS | 8inPump | Colimn | DAD | MSTOF |

| Y-evis range [1000000 courts [N cen
can

Add Chromatogram with index

B

lon Source | Data | Acquisiton | RefMesses | Chiomstogrem | Tune | Colibration: | Parameters | Disgnostics | Apply |

fon i ~ch Betois mnogam—— |
Segments. Fieset

lnn Polarity (Seq) — - T Crystral vialet

& Positve C Negetve | | T¥PE EC & 2 1-Hewanesulfonic acid
r- Polarity Switch per scan Label Carbozole 4 3-Fhenanthiol
™ Select Scanta Display

Extracted I —

~Time and Scan Segments— 1 Masses 165168.3 ‘
Tirme (minutes) Scans Offest B % Scans |

| o | o

_IFr'ﬂJ

Figura2b Cromatograma
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lonization Mode (Modo de ionizacion)
Polarity (Polaridad)

1100 Binary Pump 1 (Bomba binaria 1100 1)
Control

Column Flow (Flujo de columna)

Stop Time (Tiempo de parada)

Post Time (Tiempo posterior)

Solvents (Disolventes)

Solvent A (Disolvente A)

Solvent B (Disolvente B)

Pressure Limits (Limites de presion)
Minimum Pressure (Presion minima)
Maximum Pressure (Presion maxima)
Spray Chamber (Camara de pulverizacion)
[MSZones]

Gas Temp (Temp. del gas) 350°C
Vaporizer (Vaporizador) 200°C
Drying Gas (Gas de secado) 5,0 L/min
Neb Pres (Pres. nebulizador) 20 psig
VCap (Positive) (positivo) 1.000V
VCap (Negative) (negativo) 1.000V
VCharge (Positive) (positivo) 2.000V
VCharge (Negative) (negativo) 2.000 V
Corona (Positive) (positivo) 6.0 A
Corona (Negative) (negativo) 6,0 pA

Verificacion de la instalacion 3

MM-APCI

Positive (Positiva)

0,400 mL/min
No Limit (Sin limite)
Off (Desactivado)

100,0 % (65 % MeOH: 35 % H,0 + 0,2 % acetic acid
(&cido acético))
0.0 %

0 bars (0 bares)
400 bars (400 bares)

Maximum 350°C (maximo)
Maximum 250°C (maximo)
Maximum 13,0 L/min (maximo)

Maximum 60 psig (maximo)
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Verificacion de la instalacion
Paso 6. Crear MMCHECKTOF_CI_NEG.m

Paso 6. Crear MMICHECKTOF _ClI_NEG.m

¢ Ajuste los parametros para MMCHECKTOF_CI_NEG.m:

Sample | Propeties | ALS | BmPump | Cokmn | DAD | MS TOF |

lonSowce | Dala | Acquisiion | el Masses | Chiomatogram | Tune | Caibrslion | Pasamelers | Disgnesiics |
[MMI G MM [Seq) MSTOF(Sean) MMl

|—Ir2" e e { G“T_""" B ¢ [ ¢ Fragmenter 25 v s:m;sm
I Polaity Swich per scan Mool (G0 Skiec v Esl

I Select Sean to Display DyngGas [50  Umn [34  lmin @ APl
Time and Scan Segnents———— | Nebulzer [ psig [0 psig OCTREY [E0 v  EsiaPDl
Time (mindes)  Seans T

[ Voo [ v el [0B A Cwebe A Chargng Vtage
ﬂlmp 28| | Coone- 5 ya  Cooe  [EE v 000

Figura26 Adquisicion

Somple | Properies | ALS | Binfump | Column | DAD | MS TOF |

Pl | Deia | Acquisiton | Rt Mssses | Cwometogrem | Tune | Calloraion | Parsmeters | Disgnostcs | Apply
hd |MN|
.MMI = | Ctwometogram Details 1 Chromatograms: T Razel
~lon ) 1 T Crystal Violet
CPosive ChNogawe | | Do [BC 7] 2 THesenesulonic acid
T T 3 Carbarols
™ Polanty Swich per scan Label [3-Fhenantrsl
™ Select Scan to Display
Extractad l—
Time and Scan Segments 1 Masses HEEREEE]
Tima (minutes) Scans Offset l—l5 %
Mul 0.00
Y-audis range 1000000 counts
o | r- r ]| |
-‘<r.:.=| (5] I Add Chromatogram wit index |

Figura27 Cromatograma
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lonization Mode (Modo de ionizacion)
Polarity (Polaridad)

1100 Binary Pump 1 (Bomba binaria 1100 1)
Control

Column Flow (Flujo de columna)

Stop Time (Tiempo de parada)

Post Time (Tiempo posterior)

Solvents (Disolventes)

Solvent A (Disolvente A)

Solvent B (Disolvente B)

Pressure Limits (Limites de presion)
Minimum Pressure (Presion minima)
Maximum Pressure (Presion maxima)
Spray Chamber (Camara de pulverizacion)
[MSZones]

Gas Temp (Temp. del gas) 350°C
Vaporizer (Vaporizador) 200°C
Drying Gas (Gas de secado) 5,0 L/min
Neb Pres (Pres. nebulizador) 20 psig
VCap (Positive) (positivo) 1.000 vV
VCap (Negative) (negativo) 1.000 vV
VCharge (Positive) (positivo) 2.000V
VCharge (Negative) (negativo) 2.000 V
Corona (Positive) (positivo) 6,0 pA
Corona (Negative) (negativo) 6,0 pA

Verificacion de la instalacion

MM-APCI
Negative (Negativa)

0.400 mL/min
No Limit (Sin limite)
Off (Desactivado)

100,0 % (65 % MeOH: 35 % H,0 + 0,2 % acetic acid
(&cido acético))
0.0 %

0 bars (0 bares)
400 bars (400 bares)

Maximum 350°C (maximo)
Maximum 250°C (maximo)
Maximum 13,0 L/min (maximo)

Maximum 60 psig (maximo)

Guia de configuracion de la Fuente multimodo para el sistema LC/MS Q-TOF 6510
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3 Verificacion de la instalacion
Paso 7. Crear MMICHECKTOF_MX_EI POS_CI POS.m

Paso 7. Crear MMCHECKTOF_MX_EI POS_CI POS.m

¢ Ajuste los parametros para MMCHECKTOF_MX_EI POS_CI POS.m.

Sample | Propeties | ALS | BinPump | Comn | DAD | MS TOF |

‘hﬂs'ﬁw Data | Acquistion | Ref.Masses | Chomalogiam | Tune | Calibvation | Petameters | Disgnostics |
Ml
;”W = - M5 TOF (Scan) bl

MMl (Seg } 1
’—ién Polaity (Se0] s GasTemp [350 o ETRL Fragmenior [225 v Source [Seg)
r Vaporizer | 200 c C ESl
[ Polaity Switch pet scan . 20 2 - E
I™ Select Scan bo Display DiyingGes [50 tmin [34 Vi
Time and Scan Gegments Nebuizer  [6a psig [0 psig OCTRFY [Z0 v & ESI/APCI
i
] vesp  [iooe v Comllsy  [00D0 A Chamber [000 A U";D'z ?
JI I ﬂl Corena+  [110 pA  Cowns 391 v
o) Del
T JEl

Figura 28 Adquisicion

Semple | Froperies | ALS | BinFumg | Colmn | DAD | MS TOF |

~lon Source — | Deta | Acqusition | RefMasses | Chometogram | Tune | Calibistion | Parameters | Diagnostics | Apply
(] =] [ 5
il | - Chromatogram Datails 17 élgmlm  Chromatograms Rasat
~lon (Seq) T
& Posiive  Negative PR Jec =] e 2 1:Hexanesulfonic acid
S - " 3 Carbazole
I Polarity Swich per scen Labal iClysluJVlulEl Add => 4 9-Phenanthro|
I~ Select Scan to Display
= Extracted E—S?H?zl v
ime and Scan Sagmants i Masses e
Time (minutes) Scans Ofset F e Scons
Mdl 0.00 can 2 Daleto
Yeeoas renge [1000000 counts e
o | r- r s | e s
Mod I Io]: Add Chrometogram with index |

Figura29 Cromatograma
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Verificacion de la instalacion 3
lonization Mode (Modo de ionizacion) MM-ES+APCI
Polarity (Polaridad) Positive (Positiva)
1100 Binary Pump 1 (Bomba binaria 1100 1)
Control
Column Flow (Flujo de columna) 0,400 mL/min
Stop Time (Tiempo de parada) No Limit (Sin limite)
Post Time (Tiempo posterior) 0ff (Desactivado)
Solvents (Disolventes)
Solvent A (Disolvente A) 100.0 % (65 % MeOH: 35 % H,0 + 0,2 % acetic acid
(acido acético))
Solvent B (Disolvente B) 0.0%
Pressure Limits (Limites de presion)
Minimum Pressure (Presion minima) 0 bars (0 bares)
Maximum Pressure (Presion maxima) 400 bars (400 bares)
Spray Chamber (Camara de pulverizacion)
[MSZones]
Gas Temp (Temp. del gas) 350°C Maximum 350°C (maximo)
Vaporizer (Vaporizador) 200°C Maximum 250°C (maximo)
Drying Gas (Gas de secado) 5,0 L/min Maximum 13,0 L/min (maximo)
Neb Pres (Pres. nebulizador) 60 psig Maximum 60 psig (maximo)
VCap (Positive) (positivo) 1.000V
VCap (Negative) (negativo) 1.000V
VCharge (Positive) (positivo) 2.000V
VCharge (Negative) (negativo) 2.000V
Corona (Positive) (positivo) 1,0 pA
Corona (Negative) (negativo) 1,0 pA
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Verificacion de la instalacion

Paso 8. Crear MMCHECKTOF_MX_EI NEG_CI NEG.m

¢ Ajuste los parametros para MMCHECKTOF_MX_EI NEG_CI NEG.m.

Sample | Propetties | ALS | BinPump | Column | DAD | MS TOF |

{stmw—‘ ate | Acaiiiin |
MMI | |MHI
I JI MMl [Seg]

Rlef Masses | Chiomatogram | Tune | Callbation | Paameters | Diagnostics |

M5 TOF [Scan) MM
lon Polarity (Sea ] GesTemp [0 ET E nomanton Souse (Seq)]
I'(_\ Positive Tgan'vs‘ 7 e 5 S t gmantot | 225 % -
Vaporizer 200 C 1393 C
I~ Polarity Switch per scan Sl = 9
I~ Select Scan ta Display Diying Gas [5.0 Vmin  [34 Wi =  APCI
Time and Scan Segments Nebulzer  [60 pig [ peig OCTREV [0 v - JE IR
Tirme: {mirtes) Scans ot
| oo can)
e YCap o0 v Ceplley  [0000  pA  Chamber om0 A Charging Voltage
I F 2000 W
il ﬂj Corona - 1.0 iy Corona 2551 W

L i)

Figura 30  Adquisicion
Sample | Fropeties | ALS | BinPump | Column | DAD | MS TOF |
lon Source | Deta | Acquison | RefMasses | Chomstogram | Tume | Cslibrstion | Parameters | Disgnostics | Apply
M [
- | Chromatogram Details W 'Btu'mams [~ Chromsiograms Faget
- lan Polanty (Seg) =1 1 Crystal Viglet
 Positve & Nogative Type EiC - s
o - | |3 Carbazale
I™ Polevity Switch par scan Label 1-Hexanesulionic acid Add => 4 3-Phenanthol
™ Select Scanto Display |
e =T —
Time and Scan Segments || Masses T Modity |
Time (minutes) Scans st fe = Scans |
e v
‘Y-eods range 1000000 counts |

= ] =
= |

..‘I Add Chromatogram with index r_

Figura31 Cromatograma
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lonization Mode (Modo de ionizacion) MM-ES+APCI

Polarity (Polaridad) Negative (Negativa)

1100 Binary Pump 1 (Bomba bhinaria 1100 1)

Control

Column Flow (Flujo de columna) 0,400 mL/min

Stop Time (Tiempo de parada) No Limit (Sin limite)

Post Time (Tiempo posterior) 0ff (Desactivado)

Solvents (Disolventes)

Solvent A (Disolvente A) 100,0 % (65 % MeOH: 35 % H,0 + 0,2 % acetic acid
(acido acético))

Solvent B (Disolvente B) 0.0%

Pressure Limits (Limites de presion)

Minimum Pressure (Presion minima) 0 bars (0 bares)
Maximum Pressure (Presion maxima) 400 bars (400 bares)
Spray Chamber (Camara de pulverizacion)

[MSZones]

Gas Temp (Temp. del gas) 350°C Maximum 350°C (maximo)
Vaporizer (Vaporizador) 200°C Maximum 250°C (maximo)
Drying Gas (Gas de secado) 5,0L/min Maximum 13,0 L/min (maximo)
Neb Pres (Pres. nebulizador) 60 psig Maximum 60 psig (maximo)
VCap (Positive) (positivo) 1.000 vV

VCap (Negative) (negativo) 1.000V

VCharge (Positive) (positivo) 2.000V
VCharge (Negative) (negativo) 2.000V
Corona (Positive) (positivo) 1,0 pA
Corona (Negative) (negativo) 1,0 pA



3 Verificacion de la instalacion

Paso 9. Ejecutar cada uno de los métodos creados

1 Ejecute cada uno de los métodos que acaba de crear.

La siguiente representacion en tiempo real muestra las seis ejecuciones.

Crystal Violst
100000
50000

60000

A0000-|

2-Phenanthral Camazole 1-Hexanasulionic acid

acido 1

hexanosulfénico y
L | 9 fenantrol
L L

ESI POS
Cristal violeta

42

ESI NEG acido 1 APCI POS APCI NEG 9 ESI +APCI POS Cristal
hexanosulfénico Carbazol fenantrol violeta y carbazol

2 Observe los datos del analista para MM_ESI_pos.wif. Extraiga el ion
372- 372.4. Registre la altura del pico. Ejemplo: 91.000.

B TIC of +TOF MS: from MM_ESI_pos wiff Max. 2486 cps
100.84
24e8 211.04 181,07 181.07
372.25.312.25
g 2 o St I 008 AW o T 000
&
z
2 10eB
i}
=
oo
0z o4 06 [k} 1.0 1.2 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Time, min
B 3qC of +TOF MS: 372 to 372.4 amu from MM_ESI_pos wift Max. 9.1e4 cps
7.
g 064 37225
B.0e4
7.0e4
6 Ded
a
©  50e4
=
2
§ 404
=
3.0ed
2.0e4
1y ‘M
oo
0z 04 06 [k} 10 1.2 14 16 18 20 22 24 28 28 30
Time, min
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3 Observe los datos en el programa de analisis de datos para MM_ESI_Neg.

Verificacion de la instalacion
Paso 9. Ejecutar cada uno de los métodos creados

Extraiga el ion 165-165.4. Registre la altura del pico. Ejemplo 97.000.

W TIC of -TOF MS: from MM_ESI_neg wiff Max. 2,166 cps

Intensity, cps
=3
@
&

on

183 06

~165.06 237 97

02 04 06 08 10 12 14 18 18 20 22 24 28 28 30
Time, min

W 30C of -TOF MS: 185 to 185.3 amu from MM_ES|_neg wif Masx. 9.7ed eps

9.7e4
9.0e4

8.0ed
7.0e4
6.0ed

5.0e4

Intensity, cps

4 Ded

3.0ed

2.0e4

1.0e4p

oo

165.06

02 04 08 08 10 12 14 18 18 20 22 24 28 28 30
Time, min
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3 Verificacion de la instalacion
Paso 9. Ejecutar cada uno de los métodos creados

4 Observe los datos en el programa de analisis de datos para MM_APCI_POS.
Extraiga el ion 168-168.4. Registre la altura del pico. Ejemplo 140.000.

"B TIC of +TQF M5 from MM_APCI_pos wif Ma 2086 cps.
e 18107

1.5e6 181.07

1.0e6
180,08

5.0e5

Intensity, cps

L

oo
02 04 06 LIE:} 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Time, min

W 5C of +TOF MS: 168 to 168.4 amu from MM_APCI_pos wiff Max. 1 4e5 cps

168.09
14es

1.2e5
1.0e5

8.0e4

Intensity, cps
ad
=4
T

&
2

I
=
2

-

=)
=

02 04 08 08 10 12 14 18 18 20 23 24 28 28 an
Time. min
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Verificacion de la instalacion
Paso 9. Ejecutar cada uno de los métodos creados

3

5 Observe los datos en el programa de analisis de datos para MM_APCI_NEG.

Extraiga el ion 193-193.4. Registre la altura del pico. Ejemplo 640.000.

W TIC of -TOF MS: from MM_APCI_neg wiff

B.1e5

5.0e3

Intensity, cps

og

193 06

Max. 8,15 cps

02 04 0B 08 10 12 14 1B

18

0 22
Tirme, min

24

26

28

30 32

34

36 38 40

42

B.4e5
6.0e5
5.5e5
5.0e5
4 5e5
4.0e5
35e5
3.0e5
25e5
2.0e5
15e5
1.0e3
L

Intensity, cps

0o

W XC of -TOF MS. 193 to 1934 amu fram. MM_APCI_neg waff

193 .06

Max. 6.4e5 cps

18

20 22
Time, min

24

28

28

30 32

34

36 38 40

42
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3 Verificacion de la instalacion
Paso 9. Ejecutar cada uno de los métodos creados

6 Observe los datos en el programa de analisis de datos para
MM_ ESI_APCI_POS. Extraiga el ion 372-372 4. Registre la altura
del pico. Ejemplo: 57.000.

W TIC of +TGF MS: from MM_ESI_APCI pos wiff Max. 2.1e6 cps

105,00
2066 21104 181.07 181.07

100.94

1.0e6

Intensity, cps

0o

02 04 06 08 10 1:2 14 16 18 20 22 24 28 28 an
Time, min

[ IC of +TOF MS. 372 o 372.4 amu from MM_ESI_APCI_pos wiff Max. 5 7ed cps.

37225
5.5e4

5.0e4
4.5e4
4 0e4
3.5e4
3.0e4
25e4

Intensity, cps

2064
1504
1.0e4

5000.0M

00

02 074 0.6 e 10 1.2 14 168 18 20 2.2 24 26 28 3o
Time. min
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Verificacion de la instalacion
Paso 9. Ejecutar cada uno de los métodos creados

7 Observe los datos en el programa de analisis de datos para
MM_ ESI_APCI_POS. Extraiga el ion 168-168.4. Registre la altura
del pico. Ejemplo: 34.000.

B TIC of +TOF MS: from MM_ES|_APCI_pos wiff Max. 2 126 cps

2004 g 07 10500 45107

20e6

1.0e6

Intensity, cps

00
0z 04 0B oe 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Time, min

B C of +TOF MS: 168 to 188 4 amu fram MM_ESI_APCI_pos wiff Max. 3 4ed cps

i 105.00

30e4

25e4

=~
i3

Intensity, cps

~181.07

02 04 08 08 10 12 14 16 18 20 22 24 25 28 30
Time, min
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3  Verificacion de la instalacion
Paso 9. Ejecutar cada uno de los métodos creados

8 Observe los datos en el programa de analisis de datos para
MM_ ESI_APCI_NEG. Extraiga el ion 165-165.4. Registre la altura
del pico. Ejemplo: 110.000.

B TIC of -TOF MS: from MM_ESI_APCI_neg wiff Max. 2.2¢8 cps

193 06

20e6

165.08 217.00

1.0¢6 217.00 217.00

Intensity, cps

00

02 04 06 oe 1.0 12 14 18 18 20 22 24 26 28 30
Time, min

B 3(C of .TOF MS: 165 to 165 4 amu fram MM_ESI_APCI_neq waf Max. 1.1e5 cps

169.06
1.10e5
1.00e5
9.00ed
80024
7.00ed
B.00ed
5.00e4
4.00ed
3.00e4
2.00eq

Intensity, cps

1.0024M
000

0.2 04 [11] 08 1.0 1.2 14 16 18 20 22 24 28 28 30
Time, min
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Verificacion de la instalacion
Paso 9. Ejecutar cada uno de los métodos creados

9 Observe los datos en el programa de analisis de datos para
MM_ ESI_APCI_NEG. Extraiga el ion 193-193,4. Registre la altura
del pico. Ejemplo: 400.000.

B TIC of -TOF MS. from MM_ES|_APCI_neg waff Max. 2.2e8 cps.

193.06

2.0eB

{.0eB 18508 3170021700 217.00

Intensity, cps

oo

02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 28 28 30
Time, min

————— =
[0 30C of -TOF MS, 193 10 193.4 amu from MM_ESI_APCI_neg wiff Max. 4 025 cps |

4065 18306
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20e5
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S‘Derl’
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02 04 06 o8 10 12 14 18 18 20 22 24 28 28 30
Time, min
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Verificacion de la instalacion

Paso 10. Calcular la respuesta de la demo multimodo

1 Rellene manualmente los valores en el informe de fuente de ion multimodo.

Los valores en el siguiente informe de ejemplo se han introducido
manualmente a partir de los datos recogidos en las ejecuciones de los pasos
anteriores. Este es un ejemplo de como introducir los valores del instrumento
que se instala y verifica. El informe en blanco de la siguiente pagina es para
los datos de instrumentos instalados.

Multimode Ion Source Report
MSD type: TOF Instrument name: operator name:
acguisition date: 23-Feb-2006

patafiles:
MM_ESI_pos.wif
MM_ESI_Neg.wif
MW_aPCI_POS.wif
MM_APCT_NEG. wif
MM_ESI_APCI_POS,.wif
MM_ESI_APCI_NEG,wif

""""""""""""""""" ESI Compound Results
| | | ESI | mMixed | Mixed:ESI | Result
Compound I msz I Polarity E mode i mode I ratio I
crystal wviolet I 3v2.2 I Positive E o1k ; 57k I 63% I Pass
e ]
1-Hexanesulf- | 165.1 ‘ negative | |
onic acid | | | a7k | 110k 113% | Pass
_____________________________________________________________________________ |
APCI Compound Results |
| | | APCT | Mixed | Mixed:aAPCI | Result |
Compound I msz I Polarity ! mode ; mode I ratio I
Carbazole I1681 I Positivei 140k% 34k I 24% I Pass I
| | E | | | |
9-phenanthrol | 193.1 | negative | 640k | 400k | 63% | Pass|

Passing criteria: Mmixed mode response 20% or greater of single-mode response,

2 Ejecute todos los métodos y obtenga las alturas de pico. Calcule la cantidad
de senal.
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Verificacion de la instalacion 3

Paso 11. Rellenar el informe multimodo para el calculo de
las alturas de pico

¢ Use el siguiente grafico para rellenar el informe multimodo para el calculo
de las alturas de pico.

Multimode Ion Source Report
SD type: TOF INSTrument name: Operator name:
lwcquisition date: 23-rFeb-2006

patafiles:
MM_ESI_pos.wif
MM_ESI_Neg.wif
MM_aPCI_POS. wif
MM_APCI_MEG. wif
MM_ESI_APCI_POS.wif
MM_ESI_APCI_NEG.wif

| .| Est | mixed | mixed:ESI | Result |

Ccompound I m/z I Polarity } mode I mode % ratio i }
crystal wiolet i 372.2 I Positive } I { I

| | | | | | |

———————————————— i Bt el B ] Bt
1-Hexanesulf- | 165.1 | negative | | | |

onic acid | | | | | | i

APCI Compound Results

| | | aPCI | mixed | mixed:aPCI | result
Compound ; m/z I Polarity { mode | mode } ratio I
Carbazole | 168.1 I Positive { | } I
| | | | |

---------------- | mmmmm— | e e e e | e
-phenanthrol | 193.1 | Megative | | | |

Passing criteria: Mmixed mode response 20% or greater of single-mode response.
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3 Verificacion de la instalacion
Paso 11. Rellenar el informe multimodo para el calculo de las alturas de pico
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